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L.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di 2° \gifg
= g8
QeI

Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 — 00044 Frascati (RM) Tel. 06

94032491/2476  fax 06 9427062 e-mail bandi@Inf.infn.it II.1)

Denominazione dell’appalto: Atto GE 8134/08 I1.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna: Forniture; “Fondazione Bruno Kessler” Sezione ITC-
IRST Via Sommarive, 18 — 38050 Povo di Trento (TN) IL1.4) Breve
descrizione dell’appalto: acquisto di una macchina per la realizzazione di
fotolitografia da impiegarsi per la lavorazione di substrati semiconduttori
ILLS) CPV: 31712100 I.2.1) Valore finale totale dell’appalto: €
620.000,00 (esclusa IVA) IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza
pubblicazione del bando Giustificazione: prodotti fabbricati unicamente a
scopo di ricerca IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
piu vantaggiosa V.1) Data di aggiudicazione: GE 8307 - 17/04/2009 V.2)
Numero offerte ricevute: 3 V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
NIKON PRECISION EUROPE GmbH Paul-Ehrlich-StraBe, 3-5 63225
Langen, Germany V1.3.2) Presentazione di ricorso: entro 60 giorni innanzi
il Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L. 1034/1971 e s.m.i.
V1.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 07/05/2009
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Q\ f @&K

o~


mailto:bandi@lnf.infn.it

